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摘要(译)

一方面，成像系统的可见光传感器捕获其中存在荧光团的对象的可见光
图像。 荧光团在可见光谱和近红外（NIR）光谱中具有荧光发射。 成像
系统的NIR传感器捕获其中存在荧光团的对象的NIR图像。 该成像系统部
分地通过用与NIR光谱中的荧光团的荧光发射相关联的NIR图像的像素掩
盖可见光图像的像素，从而形成可见光图像和NIR图像的组合图像。 成
像系统将组合图像提供给电子显示器以供显示。
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